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Pressmeddelande
Kista, 7e augusti, 2017

CST Global, ett heldgt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, IlI-V
optoelektroniska halvledartillverkare, informerar idag att foretagets leder det statligt finansierade projektet
DiLaN (Diode Laser manufacturing process Nano-imprint lithography). DiLaN-projektet syftar till att producera
hoghastighets DBF (distributed feedback) lasers med avsevart battre bredbandskapacitet dn vad som finns
tillgangligt idag, genom att anvanda en ny tillverkningsprocess som kommer att reducera laserkostnaden med
upp till en tredjedel.

DiLaN-projektet ar finansierat via Innovative UK med £821,319.00, varav £268,094.00 tilldelas CST Global.

For mer information om CST Globals DiLaN projekt, se bif. pressrelease.

For ytterligare information,
Anders Storm, vd

Tel: 070 262 6390

E-mail:

Denna information ér sddan information som Sivers IMA dir skyldigt att offentliggéra enligt EU:s
marknadsmissbruksférordning. Informationen limnades, genom ovanstdende kontaktpersons férsorg, for
offentliggérande den 7e augusti 2017.

SIVERS IMA dr en ledande Europeisk leverantér av produkter baserade pd mikro- och millimetervdgsteknik. Féretaget dr
internationellt erkéint som en stabil hégkvalitetsleverantdr. Huvudkontoret ligger i Kista utanfér Stockholm. SIVERS IMA har
under ldng tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. anvdénds till radioldnkar inom mobil kommunikation,
radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB dr listat pd AktieTorget under kortnamnet SIVE. Fér mer
information:

Sivers IMA Holding AB (publ) tel: 08 703 68 00
c/o Sivers IMA AB

Torshamnsgatan 9

164 29 Kista



